Modalités de contrdle des connaissances et des compétences - M3C - UFR ALL-Metz

Année universitaire 2026-2027

Master Arts PT Arts de I'exposition et de la scénographie - 2éme année
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9JUBLMO02

SEM
UE

UE

Semestre 9
UE 701/902 Initiation a la recherche

UE 901 Langue et internationalisation
Anglais S9 (Scéno+AP)

UE 903 Techniques scénographiques et de spatialisation

L deewumé | ] 1 _non | ] __ewm¢ ] | | _non__| Non | non |

L oa | | | _ron__| | dosserouéerit | 1 | | oo | | non |

9JUBLMO3

UE 904 Problématiques scéniques et d'exposition

9JEBLMO1 UE903 EC1 Plans, ergonomie, maquettes 1 dossier ou 1 écrit dossier ou écrit 1

9JEBLMO02 EC UE903 EC2 Architecture 1 I résumé non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO3 EC UE903 EC3 Ateliers de scénographie et régie 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO04 EC UE903 EC4 Modélisation 3D 1 I 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO5 EC UE903 EC5 Techniques scéniques : son, lumiére 1 résumé non dossier ou écrit 1 non Oui

0JSBLMO1
0JUBLMO1

_---I--

0JUBLMO02

SEM
UE

UE

Semestre 10
UE1001 Mémoire

30

Oui

9JEBLMO6 EC UE904 EC1 Actualités de la scénographie 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO7 EC UE904 EC2 Droit de la culture et de la propriété intellect. 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO8 EC UE904 EC3 Dispositifs d'exposition 1 résumé non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLMO9 EC UE904 EC4 Muséographie et conservation 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLM10 EC UE904 EC5 Scénographie théatrale 1 résumé non dossier ou écrit 1 non Oui
9JUBLMO04 UE UE905 Workshops théoriques et professionnels 9 Non

9JEBLM11 EC UE905.1 Ateliers "métiers de la scéno. et de I'expo." 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLM12 EC UE905 EC2 Pratique curatoriale 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLM13 EC UE905 EC3 Penser la scénographie 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui
9JEBLM14 EC UE905 EC4 Approche critique de I'exposition 1 1 dossier ou 1 écrit non dossier ou écrit 1 non Oui

0JTBLMO1

STG

UE1002 Stage
UE1002 EC1 Stage

écrit + soutenance




